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1.1 Hée³eesefiekeÀ megefJeOee³eW
veF& megefJeOee³eW
Integrated low Energy ion patterning and UNV Growth System

neue ner ceW, nceves vewveesmkesÀue keÀe³eeX
pewmes efkeÀ HueepceesefvekeÌme, ®ebgyekeÀer³elee Deewj
He´keÀeefMekeÀer iegCeOeceeW& Deeefo keÀes He´eHle keÀjves
kesÀ efueS  mJeleë-mebieefþle meesHeeefvele DeJemlejes
kesÀ efvecee&Ce kesÀ efueS Deewj mJemLeeves Deuì^eLeerve
efHeÀuceW Deewj mJeleëmebieefþle vewveesmebj®eveeDeeW
kesÀ efueS SkeÀ DeeefCJekeÀ yeerce SHeerìskeÌmeer³e
efmemìce meefnle SkeÀerke=Àle efvecve Tpee& Dee³eve
meesHeeveerkeÀjCe ³etefveì keÀer DeefOe<þeHevee Deewj
keÀcee rMeve e fkeÀ³ee nw~ Fme me ge fJeOee ce W
mebj®eveelcekeÀ DeefYeue#eCe cee[gue jnlee nw
Deewj mJemLeeves J³eJeefmLele cee@[gue pees[ves keÀe
keÀece ®eue jne nw pees osMe ceW SkeÀ DeefÜleer³e
efmemìce nesieer~

FmeerDeej Dee³eve me´else DeeOeeefjle efvecve mes ceO³ece Tpee& Dee³eve yeerce megefJeOee keÀe
efJekeÀeme

megefJeOeeSb




































































































































































































































































